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Karta katalogowa
Memosens CPS171D

Elektroda pH do bioreaktoréw, z technologig
Memosens

Elektroda z zaporg jonowg, o wysokiej stabilnosci
dlugoterminowej, dla proceséw
biotechnologicznych

Zastosowanie

Aplikacje higieniczne i aseptyczne (mozliwo$¢ sterylizacji, réwniez w autoklawach)
= Zbiorniki fermentacyjne/bioreaktory

= Procesy biotechnologiczne

= Przemyst farmaceutyczny

= Przemyst spozywczy

Dopuszczenie ATEX/IECEx, FM, CSA, NEPSI, FDA i USP do pracy w strefach
zagrozonych wybuchem.

|

Korzysci

= Biokompatybilno$¢ z uwzglednieniem cytotoksycznosci i bioreaktywnosci
potwierdzona pozytywnym wynikiem testéw

s Dokumentacja do certyfikacji zgodnosci z wymaganiami przemystu
farmaceutycznego z numerem seryjnym czujnika (opcja)

= Trwaly napis na korpusie, "zweryfikowany jako niecytotoksyczny"
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i EE = Mozliwos¢ czyszczenia chemicznego i sterylizacji (CIP/SIP), rowniez w

, 31 autoklawach, do 140 °C (284 °F)(zaleznie od wersji)

,‘ = s Wersja z systemem pracujgcym pod ci$nieniem, zaprojektowana specjalnie dla
0 procesow fermentacji
(& s Wbudowany wskaznik ci$nienia

= Cze$c referencyjna o wysokiej stabilnosci dtugoterminowej, odpornej na zatruwanie
zapory jonowej przedtuza okres eksploatacji, ponadto elektrolit posredniczacy nie
zawiera jonow srebra

= 7el nie zmienia koloru

= Diafragma ceramiczna

= Wbudowany czujnik temperatury do skutecznej kompensacji temperaturowej

= W procesie produkgji nie stosowano surowcoéw lub materiatéw pochodzenia

bl odzwierzecego w zadnej z cze$ci wchodzgcych w kontakt z medium
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[Kontynuacja ze strony tytutowej]

Zalety oferowane przez technologie Memosens

s Wysokie bezpieczenstwo procesu dzieki bezkontaktowej indukcyjnej transmisji sygnatu
= Wysokie bezpieczenstwo danych dzieki cyfrowej transmisji sygnatu
= Latwosc obstugi dzieki zapisaniu danych w elektronice czujnika

= Rejestracja danych diagnostycznych i ruchowych czujnika umozliwia planowanie obstugi prewencyjnej za pomocg programu
Memobase Plus CYZ71D



Memosens CPS171D

Budowa ukladu pomiarowego

Zasada pomiaru

Pomiar pH

Pomiar pH okresla kwasowos$¢ lub zasadowos¢ medium (cieczy). Po zanurzeniu elektrody szklanej w
badanym roztworze, na jej membranie pomiarowej wytwarza sie potencjat elektrochemiczny zalezny
od pH tego medium. Powstaje on w wyniku selektywnego wnikania jonéw H* do zewnetrznej
warstwy membrany. W takim miejscu tworzy sie graniczna warstwa elektrochemiczna o okreslonym
potencjale elektrycznym. Elektrode odniesienia stanowi wbudowany system referencyjny Ag/AgClL.
Przetwornik pomiarowy mierzy powstatg réznice potencjatéw i na podstawie réwnania Nernsta
wyznacza wartos¢ pH.

Uktad pomiarowy

Kompletny uktad pomiarowy zawiera co najmniej:

s Elektroda pH CPS171D

» Przetwornik pomiarowy, np. LiquilineM CM42, CM44x/R

® Przewdd pomiarowy do transmisji danych w technologii Memosens: CYK10
® Armatura, np. UnifitCPA442

A0028291

®

1 Przyktad uktadu pomiarowego do pomiaru pH

Armatura montazowa UnifitCPA442

Elektroda pH CPS171D

Przewdd pomiarowyMemosens CYK10 dla czujnikéw Memosens
Przetwornik pomiarowy LiquilineM CM42

W N =
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Memosens CPS171D

Przesylanie i przetwarzanie
danych

Komunikacja z przetwornikiem pomiarowym

ﬂ Czujniki cyfrowe w technologii Memosens mogg wspoétpracowac wytgcznie z przetwornikiem
wyposazonym w uktad wejsciowy systemu Memosens. Przetworniki przeznaczone dla
czujnikéw analogowych nie obstuguja cyfrowej transmisji danych.

Wewnetrzna pamiec¢ czujnikoéw cyfrowych umozliwia przechowywanie danych uktadu pomiarowego
w czujniku. Sg to nastepujace dane:
= Dane producenta

= Numer seryjny

s Kod zaméwieniowy

= Data produkcji
= Dane kalibracyjne

= Data kalibracji

= Nachylenie charakterystyki dla 25 °C (77 °F)

= Punkt zerowy dla 25 °C (77 °F)

= Przesuniecie (offset) temperatury

= Liczba kalibracji

= Numer seryjny przetwornika uzywanego do wykonania ostatniej kalibracji
s Parametry robocze

= Zakres temperatury aplikacji

= Zakres wartosci pH

= Data pierwszego uruchomienia

s Czas pracy w skrajnie trudnych warunkach

= Jlo$¢ wykonanych sterylizacji

= [mpedancja membrany szklanej

Dale wymienione powyzej mozna wyswietli¢ za pomocg przetwornika Liquiline CM42, CM44x/R oraz
Memobase Plus CYZ71D.

Endress+Hauser



Memosens CPS171D

Niezawodnos¢

Trwatosé

Latwa obstuga

Czujniki w technologii Memosens majg wbudowany modut elektroniki, ktéra umozliwia pamietanie

danych kalibracyjnych oraz innych informaciji takich, jak catkowita ilo$¢ godzin pracy oraz czas pracy

w skrajnie trudnych warunkach. Po zainstalowaniu czujnika, jego dane sg automatycznie przesytane

do przetwornika i wykorzystywane do obliczania aktualnej warto$ci pomiarowej. Przechowywanie

danych kalibracyjnych w pamieci czujnika umozliwia jego kalibracje poza punktem pomiarowym.

Dzieki temu:

= Kalibracja badz uruchomienie moga by¢ zrealizowane w warunkach laboratoryjnych (poprawa
jakosci kalibracji).

= Wstepnie skalibrowany czujnik moze wykonywaé pomiar natychmiast po zamontowaniu, w
wyniku czego znacznie zwigksza sie dyspozycyjnos$¢ punktu pomiarowego.

= Okresy miedzyobstugowe mozna okre$la¢ w oparciu o dane robocze zapisane w czujniku, co
umozliwia prowadzenie odpowiedniej konserwacji profilaktyczne;j.

= Historie czujnika mozna udokumentowac na zewnetrznych nosnikach danych i za pomoca
programoéw analitycznych, takich jak Memobase Plus CYZ71D,. W ten sposob aktualne
wykorzystanie czujnika mozna uzalezni¢ od jego historii.

Integralnosé

Wysokie bezpieczenistwo danych dzieki cyfrowej transmisji sygnatu

W elektronice elektrody systemulMemosens , warto$ci mierzone przetwarzane sg na postac cyfrowa i

transmitowane do przetwornika pomiarowego poprzez bezstykowe ztgcze indukcyjne

(wyeliminowano potencjat zaktocajgcy). Dzieki temu:

= Automatycznie generowany jest komunikat btedu w przypadku uszkodzenia elektrody lub linii
sygnatowej

= Funkcja natychmiastowego wykrycia btedéw, zwieksza dyspozycyjnos$é punktu pomiarowego

Bezpieczenstwo

Pewnos$c¢ pomiaru i maksymalne bezpieczenstwo procesu

Technologia Memosens oparta na indukcyjnej bezstykowej transmisji sygnatu gwarantuje pewnosé

pomiaru i maksymalne bezpieczenstwo procesu, oferujac jednocze$nie nastepujace zalety:

= Wyeliminowanie wszystkich probleméw powodowanych przez wilgo¢.
= Z1acze wtykowe bez mozliwosci wystapienia korozji na stykach
= Nie ma mozliwos$ci aby wilgo¢ zafatszowata wartosci mierzone.
= Mozliwosc faczenia kabli pod wodg

= Przetwornik jest izolowany galwanicznie od medium. Wyeliminowanie koniecznosci podtgczenia
symetrycznego wysokoimpedancyjnego, niesymetrycznego (dla pomiaru pH/redoks) lub
stosowania konwertera impedancji.

= Bezpieczenstwo elektromagnetyczne cyfrowej transmisji danych pomiarowych uzyskuje sie
poprzez odpowiednie ekranowanie linii przesytowych.

s [skrobezpieczna wktadka elektroniki dopuszcza prace w strefach zagrozonych wybuchem.

Endress+Hauser



Memosens CPS171D

Wielkosci wejsciowe

Nazwa zmiennej Warto$¢ pH
Temperatura
Zakres pomiarowy pH: 1 ... 12 pH (zakres pomiarowy dla O ... 100 °C (32 ... 212 °F))/0 ... 14 pH (zakres

stosowania)
Temperatura: 0 ... 140°C (32 ... 284 °F)

ﬂ Nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosc¢ zakresu stosowania z warunkami procesowymi.

6 Endress+Hauser



Memosens CPS171D

Zakres pH
Zakres pomiarowy: 1..12pH
Zakres zastosowania: 0..14pH

NOTYFIKACJA

Ryzyko uszkodzenia elektrody!

» Nie wolno stosowac elektrody w warunkach odbiegajgcych od wymienionych w specyfikacji!

Cechy metrologiczne

Warunki odniesienia

System referencyjny

Elektroda odniesienia Ag/AgCl z zapora jonowa, elektrolit referencyjny i posredniczacy 3 M KCl, brak

cytotoksycznosci, system referencyjny pracujacy pod cisnieniem okoto 7 bar (102 psi) (abs.);
wskaznik ci$nienia (» @ 2).

Detail A

2 Wskaznik cisnienia

A0036310
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Memosens CPS171D

Warunki pracy: montaz

Instrukcja montazu

ﬂ Nie montowac elektrod w pozycji odwrdconej (gtowica do gory).

NOTYFIKACJA

Kat odchylenia pozycji montazowej od poziomu musi wynosié¢ co najmniej 15°.

Mniejszy kat jest niedopuszczalny z uwagi na mozliwo$¢ utworzenia sie pecherza powietrza w
obszarze kulistej membrany szklanej. W takim przypadku nie ma gwarancji, ze membrana pH jest
catkowicie pokryta wewnetrznym elektrolitem.

» Kat odchylenia pozycji montazowej nie moze spas¢ ponizej 15°.

1. Przed wkreceniem upewnic sie, ze powierzchnie gwintéw elektrody i armatury sg czyste i
obracajg sie bez oporéw.

2. Wekreci¢ elektrode w gwintowany otwor armatury (dokreca¢ palcami z sitg maks.
3 Nm (2,2 1bf ft). (Informacja obowigzuje tylko w przypadku montazu w armaturach
Endress+Hauser CPA .)

3. Prosimy przestrzega¢ zalecert montazowych zawartych w instrukeji obstugi stosowanej
armatury.

A0024316

3 kgt odchylenia pozycji montazowej od poziomu: min 15°

A Dozwolone pozycje montazowe
B Zabronione pozycje montazowe

A PRZESTROGA

Elektroda szklana, system referencyjny pracujacy pod ci$nieniem
Ryzyko nagtego pekniecia i obrazen od rozpryskéw szkia!
» Zaktadaé okulary ochronne zawsze podczas prac z tego typu elektrodami.

Endress+Hauser



Memosens CPS171D

Warunki pracy: Srodowisko

Temperatura otoczenia

Ryzyko uszkodzenia na skutek zamarzniecia!
» Nie uzywac elektrod w temperaturach ponizej 0 °C (32 °F).

Temperatura sktadowania

0..50°C(32..122°F)

Stopien ochrony

IP 68: Glowica przytgczeniowa ze ztgczemMemosens (10 m (33 ft) stupa wody, 25 °C (77 °F),
45 dni, 1 mol KCl)

Kompatybilnosé
elektromagnetyczna

Emisja zaktécen i odporno$é na zaktocenia zgodne z
= PN-EN 61326-1:2013

= PN-EN 61326-2-3:2013

= PN-EN 61326-2-5: 2013

= NAMURNE21: 2012

Warunki pracy: proces

Temperatura procesu

= 0..100°C (32 ... 212 °F) (z mozliwoscig sterylizacji do 140 °C (284 °F)
= 0...135°C (32 ... 275 °F) dla czujnikow z dopuszczeniem Ex

Zakres ci$nienia medium
(absolutne)

1..7bar (14,5 ... 101,5 psi) (abs.)
ﬂ 0,8 bar (12 psi) (abs.) dopuszczalne jako minimalne.

A\ PRZESTROGA

Wzrost ci$nienia wewnatrz czujnika w wyniku przedtuzonej pracy pod zwigkszonym cisnieniem

medium

Ryzyko obrazen na skutek pekniecia elektrody szklanej!

» Unika¢ nadmiernego nagrzewania czujnikéw przy stosowaniu dla mniejszego ci$nienia
procesowego lub przy ci$nieniu atmosferycznym.

» Podczas pracy z tymi czujnikami nalezy zaktada¢ okulary ochronne i odpowiednie rekawice.

Przewodno$¢ minimalna
medium

Min. 100 pS/cm (przy ci$nieniu atmosferycznym, bez przeptywu)

Zaleznos¢ cisnienie-
temperatura

[psi| p [bar]
A
160 —1g_]
120 — 8 —|
102 -7 - A B
80 — ©
40 — 5, |
15 =41 ¢ .
L e A A I O O I O
0 20 40 60 80 100 120 140 F]
| | | | R
50 100 150 200 250 284
212

A0025632
4 Diagram obcigzeniowy cisnienie/temperatura
A Praca ciqgta

B Krétkotrwata sterylizacja parq (SIP)/ w autoklawach
C  Cisnienie atmosferyczne

Endress+Hauser



Memosens CPS171D

Budowa mechaniczna

Konstrukcja, wymiary
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A0019104
5 CPS171D z glowicq przytqczeniowq Memosens. Jednostka inzynierska: mm (cale)
1  Gtowica przytqczeniowa Memosens
2 O-ring z FKM z podktadkq oporowq
3 Element dystansowy
4 Wskaznik cisnienia z pecherzykiem powietrza
5 Elektroda odniesienia Ag/AgCl z zaporq jonowgq
6  Diafragma
7 Czujnik temperatury
8  Wewnetrzna elektroda odniesienia Ag/AgCl
9  Membrana pH
Masa 0,1 kg (0,2 1b) dla dtugosci 120 mm (4,7 in)
Materiatly Trzon elektrody: Szkto odpowiednie dla procesu
Szkta membran pH: Szkto odpowiednie dla procesu
Elektroda odniesienia: Ag/AgCl
Diafragma: Ceramiczna z mozliwoscig sterylizacji (réwniez w autoklawach)
Zel: Elektrolit posredniczacy, brak cytotoksycznosci

Tabliczka znamionowa:  Ceramiczny tlenek metalu (nadruk)

Czujnik temperatury

NTC 30K

Glowica przytaczeniowa

CPS171D: Gtowica przytgczeniowaMemosens dla cyfrowej bezkontaktowej transmisji

danych, odpornos¢ ci$nieniowa 16 bar (232 psi)(rel.)

Przylacza procesowe

Pg13.5

10
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Memosens CPS171D

Certyfikaty i dopuszczenia

Dopuszczenie Ex

IECEx
Exia lICT3/T4/T6 Ga

ATEX
I 1G Exia lIC T3/T4/T6 Ga

NEPSI
ExiaIIC T3/T4/T6 Ga

FM
IS/NICL. I. Div 1, Group A-D

CSA
IS/NICL. L. Div 1, Group A-D

ﬂ Czujniki cyfrowe w wersji Ex w technologii Memosens sg oznaczone na gtowicy wtykowej
pomaranczowo-czerwonym pierscieniem.

Biokompatybilnos¢

Biokompatybilno$¢ potwierdzona pozytywnym wynikiem testow:
= Reaktywno$¢ biologiczna, in vitro (cytotoksyno$¢) zgodnie z USP <87>
Obejmuje uszczelnienie procesowe - O-ring, elektrolit posredniczacy i napis na korpusie
= Reaktywno$¢ biologiczna, in vitro zgodnie z USP <88> Class VI, 121 °C (250 °F)
Obejmuje uszczelnienie procesowe (O-ring)

Certyfikat TUV dla gtowic
przylaczeniowych Memosens

Odpornos¢ przytacza na ci$nienia do 16 bar (232 psi) (wzgl.), przy zatozeniu wspétczynnika
bezpieczenstwa o warto$ci co najmniej trzykrotnej (3-krotna przecigzalnosc)

Endress+Hauser
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Memosens CPS171D

Informacje dotyczgce zamawiania

Strona internetowa
przyrzadu

www.endress.com/cps171d

Konfigurator produktu

Na stronie produktu, Konfiguracja na prawo od zdjecia znajduje sie przycisk.
1. Za pomocg myszy klikng¢ ten przycisk.
-~ W oddzielnym oknie otworzy sie konfigurator produktu.
2. Skonfigurowaé produkt zgodnie z wymaganiami uzytkownika.
~ W ten sposob mozna otrzymac peiny kod zamoéwieniowy urzadzenia.

3. Wyeksportowac kod zamdéwieniowy jako plik PDF lub Excel. W tym celu wybra¢ odpowiedni
przycisk, po prawej nad oknem wyboru.

ﬂ Dla wielu produktéw dostepne sg rysunki CAD lub 2D wybranej wersji. Wybra¢ zaktadke CAD a
nastepnie z list rozwijalnych wybra¢ zZagdany typ pliku.

Zakres dostawy W dostawie znajduja sie:
s Czujnik w wersji zgodnej z zaméwieniem
= Instrukcja obstugi
= Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace pracy w obszarach zagrozonych wybuchem
Akcesoria
W nastepnych rozdziatach opisano wazniejsze akcesoria dostepne w czasie wydania niniejszego
dokumentu.
» Informacje o akcesoriach, ktére nie zostaly wymienione w niniejszej publikacji mozna uzyskac u
regionalnych przedstawicieli firmy Endress+Hauser.
Armatury Unifit CPA442
= Armatura montazowa do stosowania w przemysle spozywczym, farmaceutycznym i biotechnologii
= Posiada certyfikaty 3A i EHEDG
= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa442
Karta katalogowa TIO0306C
Cleanfit CPA875
= Wysuwalna armatura procesowa dla aplikacji aseptycznych i higienicznych
s Stuzy do pomiaru w linii procesowej za pomocg standardowego czujnika o $rednicy 12 mm, np. pH,
redoks, tlenu
s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa875
Karta katalogowa TI01168C
Cleanfit CPA475
= Armatura wysuwalna do pomiaru pH/redoks w zbiornikach i rurociggach w warunkach pomiaréw
sterylnych
= Tworzenie kodu zamoéwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa475
Karta katalogowa TI00240C
Dipfit CPA140
= Armatura zanurzeniowa z kotnierzem do montazu elektrod pH/redoks w trudnych warunkach
procesowych
s Tworzenie kodu zamoéwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpal40
Karta katalogowa TI00178C
12 Endress+Hauser



Memosens CPS171D

Roztwory wzorcowe/
buforowe

Dokladny roztwor buforowy oferowany przez Endress+Hauser - CPY20

Roztwory buforowe wtdrne sg kalibrowane wzorcami pierwotnymi PTB (Niemiecki Panstwowy
Instytut Fizyko-techniczny) oraz roztworami odniesienia NIST (Narodowego Instytutu Standaryzacji i
Technologii) zgodnie z normg DIN 19266 przez akredytowane laboratoria Miar i Wag DKD zgodnie z
DIN 17025.

Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpy20

Przewdd pomiarowy

CYK10, przewé6d pomiarowy do transmisji danych w technologii Memosens
= Dla czujnikéw cyfrowych w technologii Memosens
= Tworzenie kodu zamoéwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyk10

Karta katalogowa Ti00118C

Laboratoryjny przew6d pomiarowy Memosens: CYK20
= Dla czujnikéw cyfrowych w technologii Memosens
= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyk20

Wersja oprogramowania

Memobase Plus CYZ71D

= Program dla PC wspierajgcy kalibracje laboratoryjng

= Dokumentacja i wizualizacja zarzgdzania czujnikiem

= Baza danych zawierajgca zapisane dane kalibracyjne czujnika

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyz71d

Karta katalogowa Ti00502C

Komunikator reczny

Liquiline To Go CYM290, CYM291

= Przeno$ne urzgdzenie wieloparametrowe dla czujnikéw Memosens pH, przewodnosci i tlenu

= Tworzenie kodu zamdéwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cym290
www.endress.com/cym291

Karta katalogowa TI01198C

ﬂ Informacje dotyczace czujnikéw, do ktorych mozna sie podtgczy¢ podano w instrukcjach obstugi
CYM290 lub CYM291.

Endress+Hauser
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